
応用物理学会主催 

薄膜・表面物理分科会特別研究会 

The 24th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy 

「走査型プローブ顕微鏡(30)&ICSPM24」 
協賛 日本物理学会、日本金属学会、日本表面科学会、電子情報通信学会、電気学会、触媒学会、電気化学会、表面技術協会、 

 日本顕微鏡学会、高分子学会、精密工学会（以上依頼中） 

参加者ならびに講演募集 

21世紀を迎え、ナノテクノロジーが世界的に国家的戦略の中心に位置づけられ、これまでの科学・技術を基盤として、超高速素子

開発、新規機能性分子の合成、分子モーターの開発、バイオテクノロジーとの融合など、新しい分野が構築されつつあります。微細

な構造の創製、物性評価におけるSPMの潜在力は高く、本研究会が、ますます重要な役割を担っていくことは間違いありません。

本年も国内外から、第一線の研究者を招待し、それぞれの領域での先端の研究成果や各国の現状に関してご講演をお願いするととも

に、併せて、 本分野の現状を振り返り、ナノサイエンス、ナノテクノロジーをキーワードとして広がる境界領域各分野の理解を深

めることも目的としています。本年は、12月14日〜16日の日程で、第30回を記念してハワイコンベンションセンターで開催するこ

とになりました。 
講演をご希望の方は9月30日までに下記講演申込先までお申し出下さい。今回もProceedings をJJAPのSPM特集号として出版します

ので論文を奮ってご投稿下さい。論文の締め切りは2017年1月15日です。投稿された原稿はすぐに編集・閲読に進みますので、早期

の論文受理が可能です。会議の詳細、変更、今後の連絡等含めまして、ホームページでご確認下さい。 

********  http://dora.bk.tsukuba.ac.jp/event/ICSPM24/    ******** 

 

会期：2016年12月14日(水)午後〜 

   16日(金)午前まで 

会場：ハワイコンベンションセンター     

1801 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 

96815,USA,http://www.meethawaii.co

m/convention-center/ 

--------------------------------- 

招待講演：（講演タイトルはホームペー

ジでご確認下さい） 

○ Fukui, Ken-ichi (Osaka Univer-

sity) 

○Heinrich, Andreas (IBM, USA) 

○Jiang, Ying (Peking University, 

China) 

○Kuk, Young (Seoul National Uni-

versity, Korea) 

○Lin, Minn-Tsong (National Taiwan 

University, Taiwan) 

○Park, Sung (Molecular Vista, USA) 

○ Peller, Dominik (Rupert Huber 

Group, Universitat Regensburg, 

Germany) 

○Saranin, Alexander A. (Institute 

of Automation and Control Processes, 

Russia) 

○Sokolov, Igor (Tufts University, 

USA) 

○Watanabe, Shinji (Kanazawa Uni-

versity, Japan) 

○Wiesendanger, Roland (Universität 

Hamburg, Germany) 

○Xue, Qi-Kun (Tsinghua University, 

China) 

○Yeom, Han Woong (POSTECH, Korea) 

（その他交渉中） 

出展企業（現在確定分） 

①株式会社テックサイエンス 

②株式会社ユニソク 

③シエンタオミクロン株式会社 

--------------------------------- 

講演・参加申込：すべてホームページ

内からお願い致します。 

http://dora.bk.tsukuba.ac.jp/even

t/ICSPM24/ 

宿泊ホテルは、WAIKIKI SANDVILLA 

HOTEL（2375 Ala Wai Blvd, Honolulu, 

HI 96815）になります。 

 

《各種締切日》 

講演申込締切：2016年9月30日 

参加申込・入金締切： 

2016年10月15日（早期） 

2016年11月15日（通常） 

 ホームページ内からお願いします。 

すべての連絡はホームページおよび

電子メールにて行われますので、ご

注意ください。 

論文投稿締切：2017年１月15日 

--------------------------------- 

定員：100名 

--------------------------------- 

参加登録費（税込） 

（上段：早期、下段：通常） 

 会議参加費、アブストラクト集、プ

ロシーディングス、会議中の宿泊費

（2泊、1室2名）、バンケットの代金

とその消費税を含みます。 

*薄膜・表面分科会会員 

       64,000円 (学生 54,000円) 

       69,000円 (学生 59,000円) 

**応用物理学会会員 

       69,000円 (学生 59,000円) 

       74,000円 (学生 64,000円) 

協賛学会会員 

       75,000円 (学生 62,000円) 

       80,000円 (学生 67,000円) 

その他 

       80,000円 (学生 64,000円) 

       85,000円 (学生 69,000円) 

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方

は、分科会会員扱いといたします。 
**応用物理学会賛助会社の方は、 
応用物理学会会員扱いといたします。 

 

振込口座 

参加登録費お振り込みの際は，必ず参

加者氏名カナを振込名義人欄にご入力

ください。原則として、参加費等の払い

戻し，請求書の発行は致しません。 

 

三井住友銀行本店営業部 

普通預金 3938905 

公益社団法人 応用物理学会 

薄膜・表面物理分科会 特別研究会 

--------------------------------- 

参加申込・問合せ先： 

○豊田工業大学 吉村雅満 

℡ & Fax：052-809-1851 

E-mail:yoshi@toyota-ti.ac.jp 
あるいは、 

○応用物理学会 事務局 分科会担当 

 小田康代 

℡：03-5802-0863，Fax：03-5802-6250 

E-mail: oda@jsap.or.jp 

[“subject:ICSPM24”と記入下さい] 

mailto:hidemi@ims.tsukuba.ac.jp
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